Aktivitaten in Steinbriichen, Kiesgruben,
Deponien und auf Baustellen emittieren
Staub in die Umgebungsluft. Der Gesamt-
staub in der Umgebung eines solchen
Betriebes kann allerdings nicht ohne
weitere Analysen zu 100 % der vermuteten
Emissionsquelle zugeordnet werden.

Wie viel Staub wird tatscichlich vom
Betrieb emitiert?

Bei Klagen und Beschwerden ist eine detaillierte Staub-
differenzierung und Quellenzuordnung von zentraler Bedeu-
tung.

Particle Vision GmbH hat, basierend auf den Erfahrungen aus

zahlreichen Messungen, eine Methode fir ein quantitatives
und somit aussagekraftiges Staub-Monitoring entwickelt. Diese
Methode basiert auf der detaillierten Partikelcharakterisierung
und ermoglicht eine Quellenzuordnung. Particle Vision
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Vieniteree de polve con Las actividades en canteras, vertederos
y obras de construcciéon emiten polvo, el
cual afecta el aire circundante. Sin
embargo, la totalidad del polvo que se
encuentra en los alrededores de un sitio
de emisién no puede ser asignado a un
100% a las actividades realizadas en tal
sitio sin llevar a cabo analisis detallados.

Giferenciacion de fuentes

¢Cudnto es emitido efectivamente por
las actividades en el sitio?

En caso de quejas, una diferenciacion detallada del polvo y la
adjudicacion a diferentes fuentes es de crucial importancia.

Basada en la experiencia adquirida por medio de numerosos
proyectos, Particle Vision GmbH ha desarrollado un método

para el monitoreo de polvo que permite reconocer y

cuantificar la contribucion de las diferentes fuentes. Este

avance permite desarrollar medidas preventivas y contribuye

significativamente a solucionar problemas de polucién. Particle Vision
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¢ *MEB/EDS (Mlcroscopla electronica de barrido y mlcroanaI15|s por rayos x) Bl
| **PACLA (PArticle CLAssifier) desarrollado por Particle Vision, ZHAW (Unlver5|dad de ciencias ot Particle V'S'On
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Activities in quarries, gravel pits, waste
disposal sites and construction sites
emit dust in the surrounding air.
However, the total dust in the vicinity
of such a site cannot be assigned to a
100% to the suspected source of
emission, without further analysis.

How much is effectively emmited by
the activities in the site?

In case of complaints a detailed dust differentiation and
source apportionment is of crucial importance.

Based on the experience gained from numerous projects,

Particle Vision GmbH has developed a method for a
guantitative, source-differentiated, and therefore, powerful
dust monitoring.

Contact us to lern more about the method... Particle Vision
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